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PLC Otomasyonlu ve Sensor Kontrollii Ogiitme istasyonu
Optimus IV. Nesil Endustriyel Vals, modern un ve irmik fabrikalarinda tahillarin ytiksek hassasiyetle
kirlmasl, ezilmesi ve hedeflenen mikron diizeyindeki tanecik iriliginde (grantilometri) dgiitilmesi icin
gelistiriimis ileri teknoloji bir ana isleme tnitesidir. Degirmencilik diyagraminda nihai un kalitesini ve tesis
tonajini dogrudan belirleyen Optimus Vals; kirma, kesme ve baski kuvvetlerini es zamanli ve optimize
edilmis sekilde uygulayan 6zgtin kinematik yapisiyla maksimum enerji verimliligi ve stirdrdilebilir tirtin
standardi sunar.

Akis ve Calisma Prensibi

Hassas Sensor Olciim Teknolojisi: Dijital Seviye Kontroli.

Vals Uist haznesine giren iiriin kiitlesi, yliksek hassasiyetli (yik hiicresi) sensorleri tarafindan anlik olarak

olcdlir, Dijital seviye kontrol uygulamasi sayesinde urtin miktari anlik olarak izlenir ve sisteme stirekli veri

akisi saglanir.

Uclii Grup Tanelik Merdane Sistemi: PLC Tabanl Homojen Sevk.

Sensdr uygulamasinda gercek zamanli veriler dogrultusunda PLC kontrollli besleme tinitesi devreye girer.

Uclii grup seklinde calisan ve kompakt bir paket halinde sokiilebilen besleme merdaneleri, tiriinii vals

toplariarasina, tiim ytizey boyunca kusursuz bir homojenlikte sevk eder.

Kinematik Ogiitme ve Gelismis izolasyon: Diyagram gereksinimlerine gére disli (Kirma) veya diiz (Liso)

ytizeyli olarak secilen vals toplari, 5nceden programlanmis devir ve stirtiinme oranlarinda donerek yiiksek

verimli 6gtitme gerceklestirir. Govde ile tam biittinlesik eloksal kapli altiminyum 6n perdeler, operasyon
esnasinda toz sizmasini tamamen engeller.

One Cikan Miihendislik ve Otomasyon Avantajlari

- Yeni Nesil Akilli Otomasyon (Yari ve Tam Otomatik): Tesis diyagramina tam uyum saglayacak sekilde
yari otomatik veya tam otomatik (Full Otomasyon) konfiglirasyon secenekleri mevcuttur. Gelismis PLC
altyapisi sayesinde tirtin kalibrasyonlari, merdane devir ayarlari ve stirec takibi kullanici dostu dijital araytiz
tizerinden kolayca yonetilir.

- “Cartridge-System” Paket Top Degisimi: Tamamen acilabilen 6n kapak mimarisi sayesinde vals toplari
govdeden “paket/kartus" halinde, minimum durus stiresi ve maksimum is gtivenligiyle pratik bir sekilde
sokdiltip degistirilebilir. Bu inovatif tasarim, bakim kaynakli zaman kayiplarini radikal bicimde azaltir.

- Zaman Kayist ile Sessiz Tahrik (Timing Belt): Giic aktariminda kullanilan 6zel zaman kayislari sayede vals;
%100 hijyenik, kontaminasyondan uzak ve son derece sessiz bir calisma ortami sunar.

- Maksimum Toz izolasyonu & Sizdirmazlik: Eloksal kapli aliiminyum 6n perdeler ve yiiksek mukavemetli
sizdirmazlik contalari, mikro tozlarin fabrika atmosferine kacmasini 6nler. Bu durum hem calisma ortami
hijyenini korur hem de merkezi aspirasyon sisteminin tizerindeki ytikii hafifletir.

-Modiiler Model Secenekleri: Tesislerin saatlik tonaj gereksinimlerine, diyagram yogunluguna ve
hedeflenen rtin cesitliligine tam uyum saglayacak farkl govde ebatlari ve sase alternatifleri mevcuttur.

Diyagram Esnekligi

Vals Tipi Top Yiizeyi Temel Gorevi Uygulanan Kuvvetler
Kirma Valsi (Ozel Acili Disli | Taneyi parcalama, endospermi kabuktan ayirma Kesme ve Kirma
Liso Valsi Piiriizsiiz Diiz irmigi un haline getirme, kepedi ezerek ayirma Yogun Baski ve Ezme

Miihendislik Notu: Optimus IV. Nesil Vals, mekanik mukavemet ile dijital zekanin birlestigi tepe noktadir.
Sensdr ve PLC senkronizasyonu, merdane devrini gelen tiriintin debisine gore gercek zamanli (real-time)
ayarlayarak toplarin bosta dénmesini ve “Termal Stres / Termal Deformasyon™: Endiistriyel isi kaynakl
bozulmalari engeller; bu da unun termal hasar gérmesini dnleyerek “Reolojik Ozellikler ve Enzimatik
Aktivite”: Unun su kaldirma, yogrulma ve elastikiyet yeteneklerini korur.
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BAJ1IbLLOBbIA CTAHOK OPTIMUS
(IV NOKOJIEHME)

Pa3monbHanA cTaHuuA ¢ aBTomatukoi NMNK u KOHTpOJ1IeM No TeH3oA4aT4yuKam

OCHOBHafA BbICOKOTEXHOMOMMYHAA MawwuHa IV MOKOMeHUA ANA  BbICOKOTOYHOTO ApOGMIeHUs,
pacnniowyBaHuaA 1 pasmosna 3epHa [0 3aAaHHOM KPYMHOCTW [0 MUKPOHHOIO YPOBHA Ha COBPEMEHHBIX
MyKOMOSbHBIX M KPYMAHbIX 3aBojax. HanpAmyio onpefenAs WTOrOBOe KayectBO MyKu W
MPOV3BOAUTENBHOCTL 3aBOAA B TEXHOMOTMYECKON CXeMe, BanbLoBbI cTaHok OPTIMUS 6naroaaps
OPUTMHANBHOMN KMHEMATUYECKOM CXeMe C ONTUMarbHBIM CoYeTaHneM APOo6eHNA, CaBUra n CxxaTus,
obecneynBaeT MakcUMasbHyo 3HEProaththeKTUBHOCTb 1 CTabUIbHOE KAaYecTBO MPOAYKTA.

MNPUHUUN PABOTbI

TouHOe TEH30MEeTpUYECKOe N3MepeHe — LMGPOBOI KOHTPOSTb YPOBHA: Macca NpofayKTa B BEPXHEM
6YHKepe MrHOBEHHO B3BeLUVBAETCA BbICOKOTOYHbIMY TEH30AATHMKAMU; LMPOBAA CUCTEMA KOHTPOSIA
YPOBHA OTCNIEXVBAET KONMYECTBO NPOAYKTa C BbICOKOW TOYHOCTbIO M 06ecneynBaeT HenpepbiBHbI
MOTOK [AaHHbIX B cucTeMy. TpéxBasikoBan crcTemMa NUTaloWMX BarMKoB — OAHOPOAHAA nojada nog,
ynpaenenuem M/1K: no AaHHbIM TEH304ATHMKOB B peasibHOM BPEMEHM BKJIIOHAEeTCA MUTAIOWMIA y3en
M/1K; paboTatoLume TPORHO rpynnoi M CHUMaeMble KOMNaKTHbIM NakeToM NuTatolwme BasvkKu nojatoT
MPOAYKT MexXay BasibLamu ¢ BbICOKOW OHOPOAHOCTHLIO MO BCeit WupuHe. KuHemaTuyeckuii pasmon
M NpoAyMaHHaA M30NAUVA: BbiBUpaemble B COOTBETCTBUM C TEXHOSIOMMYECKON cxemov pudnéHble
(ApaHble) wnu rnagkue (pasMmoribHble) Baslblibl BPALAOTCA C 3apaHee 3amnporpamMMypOBaHHbIMN
060poTaMn N COOTHOLIEHWMEM OKPY>HbIX CKOPOCTEW, BbIMOMHAA BbICOKOIMMEKTUBHDLIA pa3mon;
aHOAVPOBaHHbIE aNOMUHUEBbIE NEPEAHMNE WTOPKY MOSHOCTLIO UCKITIOHAIOT MbleHNe.

KNMIOYEBBIE NPEMMYLLUECTBA
* UHTennekTtyanbHanA aBToMaTMka HOBOro NOKOJIeHUA (MOJy- 1 NOJIHaA aBToMaTM3aumn).

[locTynHbl KOHUrypaLmMm Nony- A NOSHOCTbIO aBTOMATUYECKOTO UCTIONHEHWA NOJ, TEXHONOMMYECKY0
cxeMmy 3aBofa; npogymaHHaA 6asa /1K nossonAeT nerko ynpasfATb KanuGpoBKamu MpomyKTa,
obopoTamu BanbLOB 1 KOHTPONEM npoLecca Yepes yao6HbIV LndpoBoit nHTepdelic.

+ KacceTHaA 3ameHa BanbLOB. [1ONHOCTLIO OTKUAbIBAOLWAACA nepefHAA KpbllwKa no3BonAeT
CHMMaTb U MEHATb Basbubl eavHbIM <‘ﬂaKeTOM/KaprVI,EL)KeM>> C MUHMMasIbHbIM MNPOCTOEM U
MakcvmarnbHoi 6e30nacHOCTbIO TpyAa, paankasnbHO CoKpallanA noTepu BpeMeHu Ha OGCJ'Iy)KVIBaHMe.

« Tuxuii npuBof 3y6uaTbim pemHEéM. CrneuuanbHble 3yGyaTble PEeMHU B Mepefade MOLHOCTU
obecneymsatoT 100 % rureHnyHyto, 6e3 3arpA3HEHVA NPoAyKTa U KpaiHe Tuxyio paboTy.

+ MakcumanbHasA NbiNen3onAUMA W repMeTUYHOCTb. AHOAVMPOBAHHBIE aIOMUHMEBbIE NEpPeaHUe
LUTOPKM U BbICOKOMPOYHbIE YMIOTHEHWNA HE AAIOT MUKPOMBINW YXOAWUTb B aTMOCHEpY Liexa, COXpaHAa
rurveHy pabouen cpebl U CHUXKaA Harpy3Ky Ha LEHTPasIbHYIO acrmpaLyio.

+ T’MGKOCTb TEXHOJIOrMYECKOI CXeMbl (ApaHbie/pasmMonbHble Banbubl). [paHblii BanbLOBbINA
CTaHOK (punéHble BanbLibl NOA 0COObIM YrIoM) APOBUT 3epHO 1 OTAENAET SHAOCNEPM OT 060104KM
cunamy cpesa v Apo6neHVA; pasMosibHbIA (rnafkve Banblbl) NpespalwaeT Kpynky B MyKy u
pacniwmsaHnem otoenAeT OprGVI cunnaMmn UHTEHCUBHOIO AaBfIeHUA.

» MoaynbHbIn BbiGOp Moaenew. [oCTynHbl pasHble rabapuTbl Kopryca v BapuaHTbl pambl MoA
4acoByl0 MPOV3BOAUTENBHOCTb 3aBOAA, KOMMOHOBKY TEXHOMIOTMYECKON CXeMbl U acCOPTUMEHT
npoayKLmMM.

WHXXEHEPHOE NMPUMEYAHUE

Banbuosblin ctaHok OPTIMUS IV nokoneHna coyetaeT MexaHUYecKylo MPOYHOCTb C LMpOoBbIMU
cucTemMamu ynpasneHnA. CYHXPOHM3aUMA TEH304aTUMKOB 1 nuTaHnA no MNJIK B peansHoM BpemeHw
noAcTpavBaeT 060pOThl BaslbLIOB MOJ, PAacXof, NPOAyKTa, UCKITIoHYaA X0/IoCTOe BpalleHVe 1 Neperpes;
TeM camblM MpeaoTBPALLAIOTCA TepMUYeckoe HanpaXenne u gechopmauyA, Myka He nonydaet
TEPMWNYECKOro MOBPEX/IEHWNA, a eé pPeosiorMyeckue CBOWCTBA U (DepMeHTaTMBHAA aKTUBHOCTb
(BOZIOMOr/OLLEHNE, CMOCOBHOCTB K 3aMeCcy 1 3N1acTUYHOCTb) COXPaHAIOTCA.
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